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Isoliergehduse, insbesondere Gehause einer Schaltréohre eines Vakuumschalters, mit einer

Halterung zur Positionierung einer Steuerelektrode

(57)  Uman einem Isoliergehause (1), insbesondere
an einem Gehause einer Schaltréhre eines Vakuum-
schalters, eine ringférmige Steuerelektrode
(21,22,23,24) zu positionieren, welche ein elektrisches
Feld beeinflusst, ist es vorgesehen, am Umfang des Iso-
liergehauses (2,3) Halterungen (12,13,14,15) mit An-
pressflachen anzuordnen, wobei die Anpressflachen ei-
ne Aufnahme (17,18,19,20) ausbilden, in welcher die

ringférmige Steuerelektrode (21,22,23,24) formschlis-
sig festlegbar ist. Eine guinstige Ausgestaltung sieht da-
bei vor, dass die Anspressflachen langs des Umfanges
zueinander v-férmig angeordnet sind und eine ringnut-
ahnliche Aufnahme (17,18,19,20) ausbilden. Die Halte-
rungen (12,13,14,15) kdnnen dabei sowohl eine dullere
ringférmige Steuerelektrode (21,22,23,24) als auch ei-
ne im Innern des Isoliergehduses angeordnete Schirm-
elektrode (25,26,27,28) halten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Isolierge-
hause, insbesondere Gehause einer Schaltréhre eines
Vakuumschalters, mit wenigstens einer Halterung, wel-
che an einer Aulenwandung des Isoliergehauses an-
geordnet ist und dort eine ein elektrisches Feld beein-
flussende, ringférmige Steuerelektrode positioniert.
[0002] Ein derartiges Isoliergehause ist beispielswei-
se aus der DE 297 17 489 U1 zu entnehmen. Bei dem
bekannten Isoliergehduse handelt es sich um einen Teil
eines Gehauses einer Schaltréhre eines Vakuumschal-
ters. Das dortige Isoliergehduse ist im Wesentlichen
hohlzylindrisch ausgebildet und umgibt zwei axial ge-
genuberstehende Kontaktstiicke koaxial. Die beiden
Endbereiche des hohlzylindrischen Isoliergehduses
sind gasdicht mit Endplatten verschlossen. Durch die
Endplatten sind jeweils die Anschlussbolzen der Kon-
taktstlicke gasdicht hindurchgefiihrt, wobei der eine An-
schlussbolzen an einem der Kontaktstlicke ortsfest ge-
lagertist und der andere Kontaktbolzen bewegbar durch
eine der Endplatten hindurchgefuhrt ist. Im Innern der
Schaltréhre ist weiterhin koaxial zu den Schaltstiicken
eine Schirmelektrode angeordnet. Das hohlzylindrische
Isoliergehduse ist aus zwei Teilkérpern zusammenge-
setzt. In der Fuge der beiden aneinander stossenden
Teilkdrper ist die Schirmelektrode gehalten.

[0003] Durch eine Evakuierung herrschtim Innern der
Schaltréhre ein Vakuum, wodurch eine sehr gute Span-
nungsfestigkeit zwischen den beiden eng beabstande-
ten Kontaktstlicken erzielt wird. Die Potentialdifferenz,
die zwischen den beiden Kontaktstiicken im Vakuum si-
cher gehalten werden muss, ist auRerdem auch in dem
Medium, welches die Schaltrdhre auf’en umgibt, also
zwischen den beiden Endplatten sicher zu halten. Typi-
scherweise ist die Isolationsfahigkeit des die Schaltroh-
re umgebenden Mediums, beispielsweise atmosphéri-
sche Luft, geringer als die Isolationsfahigkeit von Vaku-
um. Aus diesem Grunde weist die Schaltréhre im Ver-
haltnis zur Schaltstrecke eine wesentlich grofiere Aus-
dehnung zwischen den Endplatten auf. Um diese Aus-
dehnung so gering wie mdglich zu halten und trotzdem
eine ausreichende Spannungsfestigkeit zu garantieren,
ist es notwendig, Bereiche, in welchen eine erhdhte
elektrische Feldstarke auftritt, zu vermeiden bzw. effek-
tiv abzuschirmen. Derartige Bereiche sind beispielswei-
se die Randbereiche der Endplatten und insbesondere
die Fugestellen von Isoliergehduseteilen. Nach der be-
kannten Ausfiihrung wird vorgeschlagen, zur Abschir-
mung geformte Metallteile in Fligestellen einzubringen,
die am Umfang des Isoliergehduses eine hohle Ringe-
lektrode ausbilden. Durch diese Struktur soll das elek-
trische Feld homogenisiert werden.

[0004] Konstruktionsbedingt missen diese hohlen
Ringelektroden vor dem Evakuieren der Schaltrohre
starr mit dieser verbunden werden, da sie Teil des gas-
dichten Gehauses sind. Die rdumlich ausladenden Rin-
gelektroden verhindern jedoch ein problemloses Han-
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tieren der Schaltréhren wéhrend ihres Produktionspro-
zesses. Ein alternatives spateres Anbringen der Elek-
troden mittels L6t- und SchweilRtechniken hat sich als
sehr arbeitsaufwendig und damit kostenintensiv her-
ausgestellt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine vereinfachtere und kostengiin-
stigere Halterung der Elektroden an einem lIsolierge-
hause zu ermdglichen.

[0006] Die Aufgabe wird bei einem Isoliergehduse der
eingangs genannten Art erfindungsgemafn dadurch ge-
I6st, dass die wenigstens eine Halterung Anpressfla-
chen aufweist, welche an einem Umfang des Isolierge-
hauses verteilt angeordnet sind und so zueinander an-
geordnet sind, dass die Anpressflachen eine Aufnahme
bilden, in welcher die ringférmige Steuerelektrode form-
schlissig festlegbar ist.

[0007] Durch diese erfindungsgemafe Ausgestal-
tung ist eine Positionierung der Steuerelektrode in sehr
einfacher Art gewahrleistet. Nunmehr ist es méglich, die
Elektrode nach erfolgter Herstellung des eigentlichen
Isoliergehauses bzw. der eigentlichen Schaltréhre unter
Verzicht auf aufwendige Flgeverfahren zu befestigen.
In die Struktur des Isoliergehauses braucht dabei nicht
mehr eingegriffen zu werden. Vorzugsweise besteht die
Halterung aus einem Metall. Uber die Anpressflachen
ist die Steuerelektrode in ausreichendem Mal3e mit der
Halterung elektrisch kontaktiert, so dass Halterung und
Steuerelektrode dasselbe elekirische Potential aufwei-
sen. Die Halterung kann dabei in beliebiger Weise an
dem Isoliergehduse angeordnet sein. So kann diese
beispielsweise nach Art einer Schelle um das Isolierge-
hause herum verlaufen oder in das Isoliergehduse ein-
gearbeitet sein oder auch in entsprechend ausgeformte
Isolierkdperabschnitte einrasten. Neben diesen Befesti-
gungsmdglichkeiten sind auch beliebige weitere Befe-
stigungsarten zur Befestigung der Halterung an dem
Isoliergehduse denkbar. Eine besonders gunstige Aus-
gestaltung der ringférmigen Steuerelektrode ist die Aus-
bildung der Steuerelektrode als Kreisring. Neben dieser
bevorzugten Ausfiihrungsart sind jedoch auch oval ring-
férmige oder mehreckig ringformige Steuerelektroden
in die durch die Anpressflachen ausgebildete Aufnahme
formschlissig einsetzbar.

[0008] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein,
dass einzelne Anpressflachen langs des Umfanges zu-
einander v-férmig angeordnet sind.

[0009] Die v-formige Anordnung einzelner Ans-
pressflachen zueinander stellt eine technisch einfache
Konstruktion dar. V-férmige Anpressflachen gestatten
es, dass jede der so ausgebildeten Anpressflachen die
ringférmige Steuerelektrode sowohl in axialer Richtung
als in radialer Richtung festlegt. Beispielhafte Ausge-
staltungen sind zwei am Umfang des Isoliergehauses
umlaufende v-formig zueinander angeordnete Ans-
pressflachen, so dass eine v-férmige Ringnut entsteht
oder auch die Anordnung einiger weniger Anpressfla-
chen langs des Umfanges, die v-férmig zueinander an-
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geordnet sind, und so die ringférmige Steuerelektrode
nur punktuell stiitzen und positionieren.

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung kann weiterhin
vorsehen, dass die v-férmig zueinander angeordneten
Anpressflachen langs des Umfanges versetzt sind.
[0011] Um die ringférmige Steuerelektrode am Um-
fang des Isoliergehduses zu positionieren, ist es nicht
zwangsweise notwendig, dass die v-férmig zueinander
angeordneten Anpressflachen unmittelbar gegentber-
liegend angeordnet sind. Die Anpressflachen kdénnen
auch langs des Umfanges zueinander versetzt ange-
ordnet sein. Dadurch wird es ermdglicht, beispielsweise
bei einem Verzicht auf jede zweite Anpressflache, die
Halterung materialsparender zu konstruieren und trotz-
dem die vorteilhafte Ausgestaltung der Aufnahme zur
formschlissigen Festlegung der ringférmigen Steuer-
elektrode beizubehalten. Trotz dieses Versatzes kann
so eine ausreichende mechanische Festigkeit der Hal-
terung und der daran festgelegten ringférmigen Steuer-
elektrode erzielt werden.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die wenigstens eine Halterung
kammartige Zahne aufweist, von denen eine erste
Gruppe senkrecht zur Umfangsrichtung abgebogen ist
und eine zweite Gruppe entgegengesetzt zur ersten
Gruppe abgebogen ist um so die Anpressflachen aus-
zubilden.

[0013] Beieiner derartigen Ausbildung der Halterung
kann diese in sehr materialsparender Weise hergestellt
werden. Die formschliussige Aufnahme kann so aus ei-
nem Stlick gebildet werden. Aufwendige Konstruktio-
nen der Halterung sind so vermeidbar. Eine kammarti-
ge, Zahne aufweisende Halterung kann wiederum in
verschiedenster Weise wie bereits beschrieben mit dem
Isoliergehause verbunden werden.

[0014] Weiterhin ist vorteilhaft vorgesehen, dass die
Anpressflachen eine ringnutahnliche Aufnahme am
Umfang des Isoliergehauses ausbilden.

[0015] Eine ringnutdhnliche Aufnahme am Umfang
des Isoliergeh&uses, welche durch die Anpressflachen
gebildet ist, stellt eine sehr glinstige Méglichkeit dar, die
ringférmige Steuerelektrode formschlissig festzulegen.
Die Aufnahme braucht dabei keine herkdmmliche voll-
sténdige Ringnut zu sein. Auch einzelne Abschnitte wie
beispielsweise drei symmetrisch am Umfang verteilte
Anspressflachen und ggf. drei zugehdrige dazu v-férmig
versetzt angeordnete Anpressflachen weisen ebenfalls
die notwendige Funktionalitdt einer durch die An-
pressflachen gebildeten Aufnahme zur Positionierung
der ringférmigen Steuerelektrode auf. Zwischen den
beiden Extremen einer vollstdndig umlaufenden Ring-
nut und nur einzelner, eine ringnutédhnliche Aufnahme
ausbildender Anpressflachen sind verschiedenste Vari-
anten von Ringnutabschnitten und einzelnen kurzen,
ringnutédhnlichen Aufnahmen zur Aufnahme der Steuer-
elektrode moglich.

[0016] Eine vorteilhafte Ausgestaltung kann vorse-
hen, dass die Steuerelektrode zum Einlegen in die Auf-
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nahme elastisch verformbar ist.

[0017] Die elastische Verformbarkeit stellt eine gin-
stige Alternative zu einer starren Steuerelektrode dar.
Eine elastisch verformbare Steuerelektrode lasst sich
besonders einfach in eine Aufnahme einlegen. Eine der-
artig elastisch verformbare Steuerelektrode passt sich
der Aufnahme in glinstiger Weise an und sichert sich
selbstandig in ihrer Lage. Als Alternative zu einer der-
artig elastischen Steuerelektrode ist eine mehrteilige
Ausfuhrung der Steuerelektrode méglich. Die einzelnen
Teilstiicke werden in die Aufnahme eingelegt und dort
miteinander verbunden. Auch Kombinationen von star-
ren Steuerelektrodenabschnitten mit elastischen Teilab-
schnitten zur Erzielung von glnstigen Montagebedin-
gungen sind konstruierbar. Alternativ oder zusatzlich
kann die Aufnahme beschrankt elastisch ausgefihrt
sein.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Variante kann
es vorgesehen sein, dass die wenigstens eine Halte-
rung in der Fuge zweier aneinanderstoRender Teilkor-
per des Isoliergehduses gehalten ist.

[0019] Istdas Isoliergehduse aus zumindest zwei an-
einanderstoRenden Teilkdrpern gebildet, so ist es giin-
stig, die dabei entstehende Fuge zum Halten der Halte-
rung am Isoliergehduse zu verwenden. Die zwei anein-
anderstoRenden Teilkdrper kénnen sowohl zwei aus
Isolierstoff gebildete Teilkdrper als auch ein isolierender
Teilkdrper und ein elektrisch leitender Teilkorper sein. In
besonderen Fallen kénnen die Teilkdrper auch beide
elektrisch leitende Teilkdrper sein, die Teil des liberge-
ordneten Isoliergehduses sind. Zusatzliche Aufnahme-
vorrichtungen am Isoliergehduse kénnen so umgangen
werden. Derartige Fugen sind weiterhin stérende An-
ordnungen, die insbesondere die Homogenitat des
elektrischen Feldes beeinflussen kénnen. Aus diesem
Grunde sollten derartige Fugen besonders elektrisch
geschirmt werden. Wird nunmehr die Fuge zum Halten
der Halterung genutzt, so ist es in einfacher Weise mog-
lich, die notwendige Steuerelektrode in einer sehr giin-
stigen Position bezlglich der Fuge anzuordnen. Weite-
re Anbauteile, die ggfs. die Homogenitat des elektri-
schen Feldes im Bereich der Fuge noch weiter storen,
sind so vermieden.

[0020] Eine vorteilhafte Gestaltung kann vorsehen,
dass die wenigstens eine Halterung im Innern des Iso-
liergehauses eine Schirmelektrode haltert.

[0021] Kombiniert man die Positionierung der aule-
ren ringférmigen Steuerelektrode und der im Innern des
Isoliergehduses angeordneten Schirmelektrode, so
kann fir beiden Elektroden ein und dieselbe Halterung
genutzt werden. Dadurch wird die Stérung der Feldver-
teilung sowohl im Inneren als auch im AuBeren des Iso-
liergehduses durch die zur Positionierung der Elektro-
den notwendigen Halterungen auf ein Minimum be-
schrankt. Gleichzeitig kann die feldsteuernde ringférmi-
ge Steuerelektrode im AulRenbereich auch das Feld im
Inneren des Isoliergehauses giinstig beeinflussen, ge-
nauso wie die Schirmelektrode im Innern des Isolierge-
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hauses im Zusammenspiel mit der ringférmigen Steu-
erelektrode den Bereich der Fuge der beiden aneinan-
derstoRenden Teilkdrper giinstig beziiglich der Homo-
genitat des elektrischen Feldes beeinflusst. Insbeson-
dere wenn die beiden Elektroden das selbe elektrische
Potential aufweisen, bildet sich zwischen ihnen ein na-
hezu feldfreier Raum aus, in welchem dann die Halte-
rung fur die Elektroden liegt und die dortige Fligestelle
in sehr guter Weise elektrisch abgeschirmt ist.

[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausfiihrungsbeispiels schematisch in einer Zeichnung
gezeigt und nachfolgend na&her beschrieben.

[0023] Dabei zeigt die

Figur 1 eine Schaltréhre eines Vakummschalters mit
einer Ausflihrung der erfindungsgemafen
Vorrichtung, die

Figur2  eine kammartige Ausgestaltung der Halte-
rung fir die Steuerelektrode und die

Figur 3  einen Schnitt durch eine Halterung mit einer
eingelegten ringférmigen Steuerelektrode.

[0024] In der Figur 1 ist als Beispiel fiir ein Isolierge-

hause eine Schaltrohre 1 eines Vakuumschalters dar-
gestellt. Die Schaltréhre 1 weist einen ersten Keramik-
isolator 2 sowie einen zweiten Keramikisolator 3 auf.
Der erste Keramikisolator 2 ist aus einem ersten Teil-
stlick 2a und einem zweiten Teilstlick 2b gebildet. Der
zweite Keramikisolator 3 ist aus einem dritten Teilstlick
3a und einem vierten Teilstiick 3b gebildet. Der zentrale
Bereich 4 der Schaltréhre 1 ist aus einem elektrisch lei-
tenden Material gebildet. Der zentrale Bereich 4 dient
der Schirmung der einander gegeniiberstehend ange-
ordneten Kontaktstlicke. Das erste Kontaktstiick 5 ist
feststehend ausgebildet. Das zweite Kontaktstlick 6 ist
bewegbar ausgebildet. Das erste Kontaktstuck 5 ist win-
kelsteif mit dem ersten Anschlussbolzen 7, welcher gas-
dicht durch die erste Endplatte 9 hindurchgefihrt und
starr an dieser befestigt ist, verbunden. Das zweite Kon-
taktstlck 6 ist fest mit dem zweiten Anschlussbolzen 8
verbunden. Der zweite Anschlussbolzen 8 ist bewegbar
durch eine zweite Endplatte 10 gasdicht hindurchge-
fuhrt. Zur beweglichen Abdichtung des zweiten An-
schlussbolzens 8 ist an der zweiten Endplatte 10 ein
Faltenbalg 29 angeordnet. Der zweite Anschlussbolzen
8 ist in Richtung des Doppelpfeiles 30 mittels eines An-
triebes antreibbar. Zur Unterstlitzung der Schirmwir-
kung des zentralen Bereiches 4 sind eine erste Schirm-
elektrode 25a, eine zweite Schirmelektrode 25 und eine
dritte Schirmelektrode 26, am ersten Keramikisolator 2
sowie eine vierte Schirmelektrode 27, eine flinfte Schir-
melektrode 28 und eine sechste Schirmelekirode 28a
am zweiten Keramikisolator 3 angeordnet. Die erste
Schirmelektrode 25a, die zweite Schirmelektrode 25
und die dritte Schirmeelektrode 26 erstrecken sich im
Innern der Schaltréhre 1 koaxial um den ersten An-
schlussbolzen 7. Die vierte Schirmelektrode 27, die
finfte Schirmelektrode 28 und die sechste Schirmelek-
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trode 28a sind koaxial zum zweiten Anschlussbolzen 8
angeordnet. Die Schirmelektroden sind im Wesentli-
chen hohlzylindrisch ausgebildet. Zur Vermeidung von
spitzwinkligen Anordnungen sind die freien Enden der
Schirmelektroden nach innen gewdlbt ausgebildet.
[0025] An den Flgestellen von dem ersten Teilstlick
2a und der ersten Endplatte 9, dem ersten Teilstlick 2a
und dem zweiten Teilstlick 2b, dem zweiten Teilstlick 2b
und dem zentralen Bereich 4 sowie dem vierten Teil-
stlick 3b und der zweiten Endplatte 10, dem vierten Teil-
stick 3b und dem dritten Teilstlick 3a sind eine erste
Halterung 11, eine zweite Halterung 12, eine dritte Hal-
terung 13, eine vierte Halterung 14, eine fiinfte Halte-
rung 15 und eine sechste Halterung 16 eingelegt. Die
erste Halterung 11 hélt die erste Schirmelektrode 25a,
die zweite Halterung 12 hélt die zweite Schirmelektrode
25, die dritte Halterung 13 halt die dritte Schirmelektrode
26, die vierte Halterung 14 halt die vierte Schirmelektro-
de 27, die funfte Halterung 15 halt die fiinfte Schirmelek-
trode 28 und die sechste Halterung 16 halt die sechste
Schirmelektrode 28a im Inneren der Schaltréhre. Die er-
ste Halterung 11, die zweite Halterung 12, die dritte Hal-
terung 13, die vierte Halterung 14, die flinfte Halterung
15, die sechste Halterung 16 sind Teil des Kapselungs-
gehduses der Schaltréhre 1 und jeweils gasdicht mit
dem ersten Teilstlick 2a, dem zweiten Teilstlick 2b, dem
zentralen Bereich 4 und dem dritten Teilstlick 3a, dem
vierten Teilstlick 3b und der ersten Endplatte 9 sowie
der zweiten Endplatte 10 verbunden. Die Halterungen
weisen im wesentlichen die Form einer Ringscheibe
auf, welche gasdichtin die Schaltréhre 1 eingelétet sind.
Die zweite Halterung 12 und die dritte Halterung 13 so-
wie die vierte Halterung 14 und die flnfte Halterung 15
weisen an ihrem duleren Umfang im Bereich des ersten
Keramikisolators 2 bzw. des dritten Keramikisolators 3
Anpressflachen auf. Die den jeweiligen Halterungen zu-
geordneten Anpressflachen bilden eine erste Aufnahme
17, eine zweite Aufnahme 18, eine dritte Aufnahme 19,
eine vierte Aufnahme 20, in welchen eine erste ringfor-
mige Steuerelektrode 21, eine zweite ringférmige Steu-
erelektrode 22, eine dritte ringférmige Steuerelektrode
23, eine vierte ringformige Steuerelektrode 24 festge-
legt sind. Die den jeweiligen Halterungen zugeordneten
einzelnen Anpressflachen sind langs des Umfanges
des ersten Keramikisolators 2 und des zweiten Kerami-
kisolators 3 v-férmig zueiander angeordnet.

[0026] Durch eine elastische Ausbildung der ersten
ringférmigen Steuerelektrode 21, der zweiten ringférmi-
gen Steuerelektrode 22, der dritten ringférmigen Steu-
erelektrode 23, der vierten ringférmigen Steurelektrode
24 sind diese leicht in die erste Aufnahme 17, die zweite
Aufnahme 18, die dritte Aufnahme 19 und die vierte Auf-
nahme 20 einfiihrbar. Die erste ringférmige Steuerelek-
trode 21, die zweite ringférmige Steuerelektrode 22, die
dritte ringférmige Steuerelektrode 23, die vierte ringfor-
mige Steuerelektrode 24 kdénnen beispielsweise elasti-
sche "Rundschnurringe" sein, die mit elektrisch leiten-
den Stoffen geflillt sind und so eine Steuerung des elek-
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trischen Feldes bewirken. Eine weitere Variante stellt
die Ausbildung der ersten ringférmigen Steuerelektrode
21, der zweiten ringformigen Steuerelektrode 22, der
dritten ringférmigen Steuerelektrode 23, der vierten
ringférmigen Steuerelektrode 24 aus einer eine Vielzahl
von Windungen aufweisenden Wurmfeder, die ringfor-
mig gearbeitet ist, dar. Uber die jeweiligen Anpressfla-
chen sind die erste ringférmige Steuerelektrode 21, die
zweite ringférmige Steuerelektrode 22, die dritte ringfor-
mige Steuerelektrode 23, die vierte ringférmige Steuer-
elektrode 24 elektrisch leitend mit der ersten Halterung
12, mit der zweiten Halterung 13, der dritten Halterung
14 und der vierten Halterung 15 verbunden, die wieder-
um elektrisch leitend mit der zugehdrigen zweiten Schir-
melektrode 25, der dritten Schirmelektrode 26, der vier-
ten Schirmelektrode 27 und der fiinften Schirmelektrode
28 verbunden sind. Da die einander zugeordneten Steu-
erelektroden und Schirmelektroden stets dasselbe elek-
trische Potential aufweisen, befinden sich die An-
pressflachen und die Halterungen in einem nahezu feld-
freien und geschirmten Raum, so dass die Flgestellen
zuverlassig elektrisch geschirmt sind.

[0027] InderFigur 2 ist beispielhaft ein Ausschnitt der
Draufsicht der zweiten Halterung 12 dargestellt. Die
zweite Halterung 12 weist im Wesentlichen die Struktur
einer Ringscheibe auf, die gasdicht durch die Wandung
der Schaltréhre 1 hindurchgefuhrt ist. Im Inneren der
Ringscheibe ist die zweite Schirmelektrode 25 angeord-
net. An der AuRenseite der Ringscheibe ist eine Vielzahl
von Zéhnen vorgesehen. Diese Zéhne weisen vorzugs-
weise eine kammartige Struktur auf. Um nunmehr eine
Aufnahme auszubilden, in welcher die erste ringférmige
Steuerelektrode 21 formschlissig festlegbar ist, wird ei-
ne Gruppe von Zahnen, vorzugsweise jeder zweite
Zahn, in eine erste Richtung abgebogen. Die restlichen
Zahne werden in eine der ersten Richtung entgegenge-
setzte Richtung abgebogen, so dass die beiden Grup-
pen von Zahnen sich v-formig versetzt gegentberste-
hen. Somit wird die ringnutéhnliche erste Aufnahme 17
ausgebildet. In diese erste Aufnahme 17 ist nunmehr
die erste ringférmige Steuerelektrode 21 einlegbar. Eine
derartige kammartige Struktur ist jedoch nicht zwangs-
weise an eine gasdichte Hindurchfiihrung der Halterung
durch die Wandung der Schaltréhre 1 gebunden. Der-
artige kammartige Zahnstrukturen kénnnen auch bei-
spielsweise mittels einer Schelle an jeder beliebigen
Stelle der Schaltréhre 1, beispielsweise im Bereich der
ersten Endplatte 9 oder der zweiten Endplatte 10, an-
geordnet werden.

[0028] Inder Figur 3 ist beispielhaft die erste Aufnah-
me 17 mit der ersten ringférmigen Steuerelektrode 21
im Schnitt dargestellt. Die zweite Halterung 12 ist in die
Fuge zwischen dem ersten Teilkdrper 2a und dem zwei-
ten Teilkdrper 2b gasdicht eingeldtet. Die erste Aufnah-
me 17 wird aus Anpressflachen gebildet, die in entge-
gengesetzter Richtung aus der bereits beschriebenen
Kammstruktur der zweiten Halterung ausgebogen sind.
Neben der v-férmigen Ausbildung der ersten Aufnahme
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17 sind auch weitere Aufnahmen ausfiihrbar, beispiels-
weise eine Aufnahme mit einem kreis- oder halbkreis-
férmigen Querschnitt mit einem dreieckigen, vierecki-
gen oder einem vieleckigen Querschnitt.

Patentanspriiche

1. lIsoliergehduse (1), insbesondere ein Gehause ei-
ner Schaltréhre eines Vakuumschalters, mit wenig-
stens einer Halterung (12,13,14,15), welche an ei-
ner Auflenwandung des Isoliergehduses (2,3) an-
geordnet ist und dort eine ein elektrisches Feld be-
einflussende, ringférmige Steuerelektrode
(21,22,23,24) positioniert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Halterung (12,13,14,15) An-
pressflachen aufweist, welche an einem Umfang
des Isoliergehduses (2,3) verteilt angeordnet sind
und so zueinander angeordnet sind, dass die An-
pressflachen eine Aufnahme (17,18,19,20) bilden,
in welcher die ringférmige Steuerelektrode
(21,22,23,24) formschlissig festlegbar ist.

2. |Isoliergehduse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
einzelne Anpressflachen langs des Umfanges zu-
einander v-férmig angeordnet sind.

3. Isoliergehduse nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die v-férmig zueinander angeordneten Anpressfla-
chen langs des Umfanges versetzt sind.

4. Isoliergehduse nach einem der Anspruche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Halterung (12,13,14,15) kam-
martige Zahne aufweist, von denen eine erste
Gruppe senkrecht zur Umfangsrichtung abgebogen
ist und eine zweite Gruppe entgegengesetzt zur er-
sten Gruppe abgebogen ist um so die Anpressfla-
chen auszubilden.

5. Isoliergehduse nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anpressflachen eine ringnutéhnliche Aufnahme
(17,18,19,20) am Umfang des Isoliergehduses
(2,3) ausbilden.

6. Isoliergehduse nach einem der Anspruche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerelektrode (21,22,23,24) zum Einlegen in
die Aufnahme elastisch verformbar ist.

7. Isoliergehduse nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine Halterung (17,18,19,20) in der
Fuge zweier aneinanderstoRender Teilkérper (2a,
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2b; 3a,3b) des Isoliergehduses gehalten ist.

Isoliergehduse nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die wenigstens eine Halterung (12,13,14,15) im In-
nern des Isoliergehduses eine Schirmelektrode
(25,26,27,28) haltert.
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